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１．概要（Summary） 

当社ではリチウムイオン二次電池の導電助剤等をター

ゲットとしたグラフェンの開発を行っている。リチウムイオン

二次電池の電極内部でのグラフェンの分散状態を評価し

たいと相談した。評価方法として、集束イオンビーム装置

にて試料を薄く切り出し、TEM グリッドにサンプルを乗せ

て観察する方法を提案頂いた。本プラットフォームの集束

イオンビーム装置では試料の切り出しは行えるが、試料を

ピックアップして TEM グリッドに乗せることができない。大

阪大学の別のナノテクノロジープラットフォーム（微細構造

解析プラットフォーム）は試料のピックアップが可能とのこ

とから、利用を勧められた。 

 

２．実験（Experimental） 

 

＜技術相談のため概要のみ記載。以下、空欄。＞ 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 

＜技術相談のため概要のみ記載。以下、空欄。＞ 

 

４．その他・特記事項（Others） 

 なし。 

  

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

なし。 

 

６．関連特許（Patent） 

なし。 


